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HITACHI S5200

RESUMEN
CATEGORIA Microscopio Electrénico de Barrido de alta Resolucion.
TECNICAS
®  Microscopia electronica de barrido
® SE
® BSE
RESPONSABLES Francisco Varela
LOCALIZACION Edificio CITIUS, Sétano, Ala Derecha.

CARACTERISTICAS TECNICAS

" Méaxima resolucion entre puntos: 5 A
®  Tension de trabajo: 0.1-30 kV

®  Alto grado de automatizacion

® Inyectores:

= Estandar
= Seccion Transversal

®  Detectores:
= E. Secundarios
= E. Retrodispersados

®  Andlisis de imagen
®  Adquisicion digital de im&genes en formato TIF
® 3 Movimiento de la muestra motorizado



